cosioss ZEISS Axio Imager Vario
Examine grandes muestras — Automatizacion y compatibilidad
con salas blancas

We make it visible.



Lleve al enfoque grandes muestras — de forma rapida y reproducible

Axio Imager Vario hace bien visibles sus muestras de investigacion, desarrollo y
seguridad de calidad; desde sus sensores mas pequefnos MEMS hasta las obleas
XXL. Con un tamafno maximo de muestra de hasta 300 mm x 300 mm y la

Las aplicaciones impresionante altura de muestra de hasta 254 mm, usted podra analizar sus

£l sistema muestras grandes sin tener que usar ensayos destructivos Todo esto proporcio-

Resumen

Las ventajas

nado por una columna estable de gran disefio Pruebe su oblea en la sala blanca;
Axio Imager Vario tiene el certificado DIN EN ISO 14644-1 y cumple los requisitos
correspondientes para una sala blanca de clase 5. Finalmente con un eje

Tecnologia y detalles

Servicio

motorizado en Z y un hardware para Auto Focus, se asegura que muestras
con bajo contraste queden automaticamente en foco, de manera que siempre
conseguira optimos resultados Y obtener siempre resultados optimos.
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ZEISS Axio Imager Vario:

Amplie sus limites

Elija entre dos columnas manuales y una motorizada,
y aprovéchese de un tamafio de muestra maximo
de hasta 300 mm x 300 mm y de la impresionante
altura de muestra de hasta 254 mm. Tanto si se
trata de muestras pesadas o en combinaciéon con
el microscopio de barrido laser LSM 700, gracias
al robusto disefio de columna podra beneficiarse
de una estabilidad de confianza y evitar vibraciones.
Amplie sus posibilidades y elija entre diferentes
mesas de prueba para luz incidente y de transmision,
asi como soportes de prueba.

Mas sencillo. Mas inteligente. Mas integrado.

Con certificado para su aplicacion

de sala blanca

Las inspecciones de obleas y foto mascaras estan
sujetas a estrictos requerimientos en lo concerni-
ente a los requisitos de limpieza Axio Imager Vario
con el certificado DIN EN ISO 14644-1 y en com-
binacién con el kit de sala blanca, cubre los requi-
sitos correspondientes a su uso en sala blanca de
nivel 5. El abanico completo de complementos,
como el revélver de objetivo séptuple con protec-
cion antiparticulas y pantalla anti estornudos
asegura que sus muestras estan limpias en todo
momento. La funcionalidad de sus piezas queda

completamente garantizada.

Enfocado en todo momento

Para las muestras de superficie de muestras
reflectantes y pobres en contraste puede equipar
Axio Imager Vario con el hardware de rapido proc-
esamiento Auto Focus. Este sistema, garantiza una
precision de 0.3 veces la profundidad de foco y es
adecuado tanto para luz incidente como para luz
transmitida El sensor registra modificaciones de
la posicion de enfoque. Las posibles desviaciones
se compensan automaticamente. Incluso sus
muestras mas grandes se mantienen enfocadas
durante el movimiento en x/y.
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Eche un vistazo a la tecnologia que se esconde detras

Para sus inspecciones en el acabado industrial,
como por ejemplo las pruebas de superficie de
muestras reflectantes y pobres en contraste, como
tallados metalicos, obleas pulidas o estructuradas
asi como para la investigacion necesita un sistema
de enfoque que trabaje a alta velocidad y garantice
una alta precision de un maximo de 0,3 profundi-
dades de foco del objetivo. Estos requerimientos
se pueden conseguir facilmente combinando su
Axio Imager Vario con el hardware Auto Focus y
aprovechando un enfoque preciso y rapido en un
amplio rango de captura de hasta 12000 pym.

El hardware Auto Focus estd disefiado para
aplicaciones en luz incidente y luz transmitida,

en campo claro y campo oscuro, contraste de
polarizacion, DIC e iluminacién oblicua.

Modo de funcionamiento

La luz estructurada y producida por un LED en el
maodulo de sensor del Auto Focus se envia a través del
objetivo a la muestra y se refleja en su superficie. El
sistema Auto Focus mide automaticamente las super-
ficies de maxima reflexién, manteniendo el enfoque
en la superficie. El Auto Focus se puede configurar en
tres modos diferentes segun el estado de la muestra
(reflectante / parcialmente reflectante / difusa) y con
tres diferentes precisiones (exacta / equilibrada /
rapida). El sensor registra las modificaciones y desvi-
aciones en la posicién de enfoque y el control de
Auto Focus las compensa automaticamente medi-
ante acceso directo al accionamiento Z del microscopio.

AUT_O FC'CU.S

Principio de funcién Auto Focus, 1) LED, 2) Médulo de sensores,

Aumento de objetivo

Modulo de sensor

Max. zona de captaciéon en ym
(superficie blanca reflectante)

3) Sensor, 4) Distribuidor de rayos, 5) Objetivo, 6) Muestra

Maxima precision de la posicion
de enfoque (exacta)

(~0,3 profundidades de campo
del objetivo) en pm

Tamafo minimo del objeto que
se debe enfocar en pm

1,25x
2,5x
5x
10x
20x
50x

100x

>12000

>10000

>10000

>8000

>4000

>700

>150

~170,00
~42,00
~8,90
~2,50
~0,60
~0,25

~0,20

~2000

~1000

~500

~250

~125




Eche un vistazo a la tecnologia que se esconde detras

La fabricacién de semiconductores y la inspeccion de obleas se realiza en salas blancas para proteger sus

Resumen
componentes de impurezas que pudieran afectar a su funcionamiento. De la misma forma, las salas blancas -

Las ventajas deben cumplir ciertos requisitos en funcion de los requerimientos de la calidad del aire. Segun DIN EN 1SO =
14644-1 se subdividen en diferentes clases que se diferencian segun el numero y el tamafio de la particula =

Las aplicaciones ) ] » ’
por m3. El Axio Imager esta certificado para el uso en salas blancas seguin la norma DIN EN I1SO 15644-1y en

El sistema combinacién con el kit de salas blanca, puede usarse en una sala de nivel 5, que es la mas utilizada. Esta
corresponde con la norma original FED STD 209E (1992) de clase 100. El kit de la sala blanca consta de

Tecnologia y detalles _ . . . , .
glay un revolver de objetivo séptuple, una proteccion antiparticulas y una pantalla anti estornudos. Todos los

Servicio componentes los recibira doblemente empaquetados, sometidos a limpieza final y aptos para esclusas de aire.

Clases de sala blanca segun DIN EN ISO 14644-1

Clase ISO Valores limite (particula por m?) por particula igual y mayor que

0,1 pm 0,2 ym 0,3 pm 0,5 pm 1,0 pm 5,0 ym
1SO 1 10 2
1SO 2 100 24 10 4
I1SO 3 1.000 237 102 35 8
1SO 4 10.000 2.370 1.020 352 83
I1SO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29
I1SO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293
1SO 7 352.000 83.200 2.930
1SO 8 3.520.000 832.000 29.300
1SO 9 35.200.000 8.320.000 293.000
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Amplie sus posibilidades

La pequefia columna tripode manual permite
un maximo de tamafo de prueba de 200 mm x
200 mm en direccion x-y y alturas de prueba de
hasta 254 mm.

La gran columna tripode manual permite un maximo

de tamafo de prueba de 300 mm x 300 mm en
direccién x-y y alturas de prueba de hasta 254 mm.
Esta columna es apta para combinacién con

LSM 700.

La columna tripode motorizada permite un maximo
de tamano de prueba de 300 mm x 300 mm en
direccion x-y y alturas de prueba de hasta 254 mm,
y ofrece un control con tres botones segun estan-
dar industrial. Esta columna es apta para combi-
nacion con LSM 700.
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Amplie sus posibilidades

ZEISS Axio Imager Vario y ZEISS LSM 700

La combinacién de Axio Imager Vario y LSM 700
le abre un mundo nuevo de posibilidades. De
hecho, las muestras que necesitan ser analizadas
a alta resolucion sin contacto parecen estar
hechas a medida para esta combinacion. Frag-
mentos finos con pequefios tamafios de aproxi-
madamente 120 nm pueden ser 6pticamente
resueltos con gran detalle (anchura y estructura
de linea). Y con el LSM 700 podra detectar los
defectos mas pequefios de la superficie (con un
tamafio de unos pocos nandmetros) con estremada
precisién de manera que pueda marcar su posicion.
Con el Axio Imager Vario, combinado con el

LSM 700, podra obtener topografias de marcas
con laser y estructuras de células solares finas
Sera capaz de medir marcas de laser y determinar
la rugosidad de la superficie con una mayor pre-
cisién. Otro ejemplo tipico de aplicacién es la for-
macion de topografia de las vias conductoras de
plata de celulas solares de silicio sobre cuya base
se puede juzgar la calidad de la impresion.
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Adaptado exactamente a sus aplicaciones

Aplicaciones tipicas, muestras tipicas

Tarea

Esto es lo que ofrece ZEISS Axio Imager Vario

Células solares de silicio cristalinas

Impresién para células solares

Célula solar de capa fina

Oblea

Mascara fotografica

Inspeccion TFT LCD (ISO 13406-2)

Industria automovilistica

Recursos naturales

Industria aeroespacial

= Andlisis de la morfologia de superficies
= Mediciones de los contactos metalicos (Silberfinger, embarrado)
= Mediciones y continuidad de las marcas de laser

m Altura y anchura de espacios en la plantilla

= Continuidad del aislamiento de la marca de laser

= Profundidad de la marca de laser

m Reparto y orientacién de cristales, tensiéon y micro grietas en capa fina de
silicio cristalina

m Control de particulas, arafiazos y defectos de patrén

= Control de peliculas de cromo y particulas
m Particulas en la capa de cromo

m Prueba de pixel encendido constantemente (tipo de error 1)
m Prueba de pixel negro constantemente (tipo de error 2)
m Prueba de subpixel defectuoso, encendido constantemente
(tipo de error 3)
m Prueba de subpixel defectuoso, negro constantemente (tipo de error 3)

Prueba y desarrollo de materiales composites

Prueba de calidad de soldaduras

Prueba de inclusiones y grietas

Calculo de tamafio de particulas e inclusiones no metalicas

Andlisis de textura y forma
Analisis de poros

Anédlisis de fluorescencia
Captura de iméagenes 2D y 3D

Prueba y desarrollo de materiales composites

Prueba de calidad de soldaduras

Prueba de inclusiones y grietas

Calculo del tamario de particula e inclusiones no metalicas

= Mesa manual o motorizada para luz incidente
m Kit de sala blanca

= Mesa manual o motorizada para luz incidente
Kit de sala blanca

Mesa manual o motorizada con placa de cristal
Maodulo de luz transmitida
Hardware Auto Focus

Kit de sala blanca

Mesa manual o motorizada con chuck de oblea
m Kit de sala blanca

Hardware Auto Focus

Kit de sala blanca
Médulo de luz transmitida
Hardware Auto Focus

Mesa manual o motorizada con placa de cristal
= Modulo de luz transmitida
m Hardware Auto Focus

m Mesa manual o motorizada para luz incidente
m Hardware Auto Focus

= Mesa manual o motorizada con placa de cristal
= Modulo de luz transmitida
= LSM 700

= Mesa manual o motorizada para luz incidente
m Hardware Auto Focus

Mesa manual o motorizada con soporte de mascara
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ZEISS Axio Imager Vario trabajando

Célula solar de silicio mono cristalina

& o - gt Ba S e ¥ Sl

Luz incidente, C-DIC, EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95

Marca de plata Silberfinger en célula solar de silicio poli
cristalina; EC Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,60

Marca de plata Reconstruccion 3D en célula solar de silicio poli
cristalina, EC Epiplan-NEOFLUAR 20x/0,50

Marca de Idser Marca de Idser en célula solar de silicio poli
cristalina; EC Epiplan-APOCHROMAT 20x/0,60



ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicacion

Pantalla de impresién

Resumen

Las ventajas

Las aplicaciones
El sistema

Tecnologia y detalles

Servicio
Luz incidente, campo oscuro, EC Epiplan-NEOFLUAR

50x/0,95

Reconstruccién 3D: Con el médulo de topografia AxioVision se
captoé una pila Z y se representé como reconstruccion en 3D.

Luz incidente, campo oscuro EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,25

Reconstruccidn 3D en rotacion

10
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ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicacion

Célula solar de capa fina

Luz incidente, polarizacion, EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,80

Célula solar de capa fina CdTe: Estructura ldser sobre célula
solar de capa fina en recubrimiento TCO sobre cristal, luz inci-
dente, polarizacion, EC Epiplan-NEOFLUAR 50x/0,80

Célula solar de capa fina de silicio: Superficie de una célula so-
lar de capa fina; luz incidente, polarizacion, EC Epiplan-APO-
CHROMAT 50x/0,95

Célula solar de capa fina de silicio; superficie de una célula so-
larde capa fina, luz incidente, polarizacién con placa Lambda;
EC Epiplan-APOCHROMAT 50x/0,95

"



ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicacion

Oblea
Resumen

Las ventajas
Las aplicaciones e e e L e B
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Oblea con restos: Luz incidente, C-DIC; EC Epiplan-APOCHRO-
MAT 50x/0,95

Defectos de patron: Luz incidente, campo claro; EC Epiplan-
APOCHROMAT 50x/0,95

T me TAARRRRRRRRRRRRRRRRNRRRN
e
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Luz incidente, campo oscuro; EC Epiplan-NEOFLUAR 10x/0,30 III'J,I EEEEEEE RN

Patron de foto mdscara: Trasluz, campo claro; EC Epiplan-APO-
CHROMAT 10x/0,30

12



ZEISS Axio Imager Vario trabajando en la aplicacion

Pantalla TFT
Resumen
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200 pm

Trasluz, campo claro; EC Epiplan-APOCHROMAT 10x/0,30

Error de subpixel claro: Mancha clara sobre fondo negro de-
stacada mediante subpixel azul en estado "On".

Error de subpixel oscuro: Mancha oscura sobre fondo blanco
destacada mediante subpixel rojo en estado "Off".

Restos sobre LCD: Puede resultar en manchas oscuras, limitable
bajo microscopio de subpixel "Off"

13
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Flexiblidad en la eleccion de componentes
Experimente la calidad en cada componente posible

. 8

1 Microscopio

Axio Imager.A2 Vario (manual, codificado)
Axio Imager.Z2 Vario (completamente motorizable)

m Axio Imager.Z2 Vario (sin enfoque)

2 Objetivos

Luz incidente: EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR,
EC Epiplan-APOCHROMAT

Luz transmitida N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR,
Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR
Especial: LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

3 lluminacién

= 12V 100 W halégeno
= 100 W HBO

m microLED

4 Camaras

Camaras recomendadas:
m AxioCam HRc

m AxioCam MRc5

m AxioCam MRc

m AxioCam ICc 5

5 Software

AxioVision, AxioVision LE

Modulo AxioVision recomendado:

MosaiX (toma de imagen, mesa de escaneado)
Andlisis de hierro fundido, tamafio de grano y
multifase, NMI, Particle Analyzer, puntos nor-
malizados, medicion interactiva, Shuttle & Find
(analisis de imagen) analisis online

6 Componentes

Hardware Auto Focus

m Sensor lineal
m Mesa: Mesa en cruz A/D 200 x 200 R,

Mesa en cruz luz incidente 300 x 300 R,
Mesa de escaneado 200 x 300 STEP,

Mesa de escaneado 300 x 300 STEP
14
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Vision general de sistema ZEISS Axio Imager.A2 Vario

Crossline graticule
see price list

Eyepiece PL 10x/25 Br. foc.
444034-9000-000

Eyepiece PL 16x/16 Br. foc.
444054-9000-000

Eyepiece E-PL 10x/25 Br. foc.
444234-0000-000

Eyepiece E-PL 10x/23 Br. foc.
444235-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.
444036-9000-000

@D——

Auxiliary microscope, d=30 mm
444830-9902-000

Metal insert plate
432324-9000-000
Glass insert plate
432324-9010-000

Wafer holder rotating, ——|
for 6" and 8" wafer
432636-9010-000

Vacuum wafer holder,

rotating for 6" and 8" wafer
432636-9030-000

Mounting frame
with mask holder for 6"x6"
432324-9020-000

Binocular phototube 1525
(100:0/0:100), upright image
adjustable stop,

425503-9901-000

camera port with interface 60N

Comfortable binocular
Ergophototube 15°/23
(50vis:50doc), upright image
variable, continuous horizontal
and vertical adjustment of the
binocular component,

camera port with interface 60N
425515-0000-000

Camera Adapter
see price list

Tube module 60N,
100% to the camera,
reversed image
425518-9000-000

Binocular Ergophototube
20°/23 MAT (100:0/0:100),
upright image variable,
continuous vertical
adjustment 44 mm,
camera port with
interface 60N
425514-0000-000

ical stage A/D 200x200 R
432036-9040-000

Mechanical stage A 300x300 R
432036-9030-000

(also usable with 432636-9010-000

or 432636-9030-000)

Note:

Not possible with Stand column man.
basic with base plate, Axio Imager Vario
(430025-9060-000)

I Scanning stage 200x200 STEP
432036-9020-000

L Scanning stage 300x300 STEP
432036-9010-000
Note: for 8
Not possible with Stand column man.
basic with base plate, Axio Imager Vario  Vacu
(430025-9060-000)

Wafer holder rotating,
432636-9000-000

rotating for 8" and 12" wafer
432636-9020-000

Stage controller XY STEP SMC 2009
432929-9010-000
Joystick XY; CAN
432903-9010-000

Stand column man.

with base plate,

Axio Imager Vario
430025-9050-000

Stand column man. basic
with base plate,

Axio Imager Vario
430025-9060-000

Stand column mot. STEP
with Base plate,

Axio Imager Vario
430020-9050-000

in addition

Stage Controller XYZ
STEP SMC 2009 Vario
432929-9020-000

" and 12" wafer

um wafer holder,

Condenser,
LD achromatic Universal transm./refl.-light stage carrier
0.8 HDIC for Axio Imager Vario

424206-9901-000

Condenser module @
DIC

see price list

Achromatic

LD condenser

0.8 H D Ph DIC
424204-9901-000
(do not use with
scanning stage
432036-9010-000)

Condenser, LD achromatic
0.8 H DIC 5x
424226-9000-000

(do not use with scanning stage
437036-9010-000

430709-9000-000

for reflected light
424929-9903-000

426921-0000-000
426922-0000-000

for EC EPN 5x-100x
426923-9901-000

Compensator mount 6x20
with DF stop
424706-0000-000

Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C

C-DIC prism for modulator turret
C-DIC prism for modulator turret

TIC prism for modulator turret

te:
Usable mechanical and scanning stages see price list

A3

Objectives M 27
ICS objectives
<o nrica list

microLED
423053-9070-000
HAL 100 illuminator with quartz collector
423000-9901-000

Double filter wheel,
discrete, man.,

2x4 positions
428300-9901-000

Filter set transm. light
with neutral-density and
color filters, d=2
487935-9010-000

\/L Transmitted-light module
with condenser carier

System desk for for Axio Imager Vario
Axio Imager Vario 423906-9000-000
1500x800 mm

430025-9201-000

Power Supply, external for
HAL 100 and LED lamps,
CAN connect
432610-9040-000

(Power supply 232 CAN)

External control-box for Axio Imager.A2 Vario
432610-9051-000

(included in .A2 Vario)

Controller cable 2 m for Axio Imager Vario
432610-9080-000

(included in .A2 Vario)

Controller cable 6 m for Axio Imager Vario
432610-9090-000

Coaxial transmitter MARC for Axio
432906-0000-000

(included in A2 Vario)

Table-top base for MARC

435604-9010-000

Tube lens 1.25x

425303-0000-000
Tube lens 1.6x to be equipped at most D

425304-0000-000
Tube lens 2.5x
425305-0000-000
Tube lens 4.0x
425307-0000-000

Camera path deflection
on the left side, interface 60N
425103-0000-000

Camera path deflection

on the left side, mot., interface 60N

425104-0000-000

Note:
Not with analyzer slider!

for camera path deflection required:

Beam splitter 5

for camera deflection, 34x46x2.2 mm

425110-9120-000

or
Path deflecting mirror 100 %
for camera deflection, 34x46x4 mm

425110-9110-000

with three tube lenses
n tube lens turret,
cod., with Bertrand system
425309-9901-000
with tube-lens 1.0x

Microscope module

Axio Imager.A2 Vario mot.
with control-box
430025-9000-000

Polarizer slider for
reflected light,
360° rotatable
427704-9901-000

Adjusting aid for
HBO/XBO lamps
423631-9901-000

Stop slider with centerable
luminous-field diaphragm
423611-0000-000

4-position modulator revolver
I

for circular DI
% DIC slider
see price list

424703-0000-000
6-position objective nosepiece,

Pol M27 cod. Vario

424514-9020-000

6-position objective nosepiece,

HD DIC M27 cod. Vario

424514-9030-000

Note:

Usable only if no camera
path deflecting system
on the left side is inserted:

(included .A2 Vario)

Slider man. with variable
rectangular diaphragm
423615-0000-000

o ifrequired
Extension cable 2 m

for illuminators HAL 100/LED
457411-9051-000

447230-9903-000
Switching mirror mot.; CAN
447229-0000-000

9

llluminator microLED
423053-9070-000

HAL 100 illuminator
with quartz collector
423000-9901-000

Collector for light guide
447250-0000-000
additional accessories

on request

{— Diffusion disk for
reflected-light illumination,
switchable

HBO 100 illuminator
with lamp mount

423632-0000-000 and collector
(included in .A2 Vario) 423010-0000-000
HBO 100 illu
[ Shutter, standard self-adjusting with
423621-9901-000 lamp mount

(included in .A2 Vario) and collector

423011-9901-000

L Shutter high speed,
for reflected-light illumination
423622-9901-000

Power supply unit for HBO 100,
90...250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Stop slider with
centerable aperture stop
423613-0000-000

Double filter wheel, discrete,
man., 2x4 positions
428300-9901-000

Double filter wheel, discrete, man.
with neutral-density filter set d=25
with 2x4 postions
428319-9000-000

Neutral-density filter set D/A, d=25
487931-9901-000

Neutral-density filter set

for reflected light, d=25
487935-9020-000

Analyzer slider D/A
with lambda-plate,

Quartz depolarizer
d=32 mm
453653-0000-000

/@

Analyzer slider D/A, fixed
428101-0000-000

«each rotatable +/- 10°
453663-9901-000

Analyzer slider D/A with
lambda-plate, 360° rotatable
428102-0000-000

Analyzer slider D/A,

360° rotatable
428103-0000-000

428105-0000-000

15



Vision general de sistema ZEISS Axio Imager.Z2 Vario
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if required
" Extension cable 2 m for illuminators HAL 100/LED
457411-9051-000
Extension cable 6 m for illuminators HAL 100/LED
457411-9070-000

4-position CAN hub External l-box for Axio Imager.22 Vario
432927-9050-000 432610-9070-000

(included in .2 Vario with focus)

Controller cable 2 m for Axio Imager Vario
43

Crossline graticule
see price list

Las ventajas ®
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Eyepiece PL 10x/25 Br. foc.
444034-9000-000

Eyepiece PL 16x/16 Br. foc.
444054-9000-000

Eyepiece E-PL 10x/25 Br. foc.
444234-0000-000

Eyepiece E-PL 10x/23 Br. foc.
444235-0000-000

Eyepiece PL 10x/23 Br. foc.
444036-9000-000

Camera Adapter
see price list
Docking station with TFT display for —|
xio i i i
432926-9001-000

Controller cable 6 m for Axio Imager Vario
432610-9090-000

Electronic Coaxial Drive; CAN —— Il
432904-9901-000

Switching mirror

for 2 il

447230-9903-000

Switching mirror mot.;

cAN Illuminator microLED
4472, 4

Las aplicaciones

to be equipped at most with three tube lenses:
5-position tube lens turret, mot., with Bertrand system
425302-9901-000

with tube-lens 1.0x

5-position tube lens turret, cod., with Bertrand system
425309-9901-000
with tube-lens 1.0x

Power Supply, external for HAL 100 —!
and LED lamps, CAN connect
432610-9040-000

(Power supply 232 CAN)

Comfortable binocular

Tube module 60N,
100 % to the camera,
reversed image
425518-9000-000

El sistema Binocular phototube 15°/25
(100:0/0:100), upright image
adjustable stop,

camera port with interface 60N

425503-9901-000

Binocular Ergophototube
20°/23 MAT (100:0/0:100),
upright image variable,
continuous vertical
adjustment 44 mm,
camera port with
interface 60N
425514-0000-000

Ergophototube 15°/23
(50vis:50doc), upright image
variable, continuous horizontal
and vertical adjustment of the
binocular component,

camera port with interface 60N
425515-0000-000

Focus Linear Sensor with
tube adapter plate for
Axio Imager.22 Vario
425300-9000-000
Note: Not usable with
Auto Focus equipment!
(425131-9000-000)

Tecnologia y detalles Tube lens 1.25x
1425303-0000-000
Tube lens 1.6x

425304-0000-000

Microscope module
Axio Imager.Z2 Vario mot.

HAL 100 illuminator

ici Tube lens 2.5x with control-box with quartz collector
Servicio o)))), — | Stage controller XY STEP SMC 2009 inator microLED a 423000-9901-000
432929-9010-000 423053-9070-000 Tube lens 4.0x Microscope module

Auxiliary microscope, d=30 mm
444830-9902-000

Joystick XY; CAN
432903-9010-000

HAL 100 illuminator with quartz collector
423000-9901-000

425307-0000-000

Axio Imager.22 Vario mot.
without objective focusing
430020-9010-000

(do not use with

stand colum
430025-9050-000)

Collector for light guide
447250-0000-000
additional accessories

on request

Double filter wheel,
discrete, man.,

2x4 positions
428300-9901-000

Filter set transm. light
with neutral-density and
color filters,
487935-9010-000

Camera path deflection
on the left side, interface 60N
425103-0000-000

5 Camera path deflection

on the left side, mot., interface 60N
425104-0000-000

Stand column man.

with base plate,

Axio Imager Vario
430025-9050-000

stand column man. basic
with base plate,

Breath and
sneeze guard for
Axio Imager Vario
430025-9100-000

[— Diffusion disk for
reflected-light illumination,
switchable
423632-0000-000

HBO 100 illuminator
with lamp mount
and collector

— Mechanical stage A/D 200x200 R

Metal insert plate 432036-9040-000 Imager Vario Note: — (included in .A2 Vario) 423010-0000-000
432324-9000-000 430025-9060-000 Not with HBO 100 illuminator,
Glass insert plate Mechanical stage A 300x300 R Stand column mot. STEP analyzer [— shutter, standard self-adjusting with
432324-9010-000 432036-9030-000 with Base plate, slider! 423621-9901-000 lamp mount

(also usable with 432636-9010-000
or 432636-9030-000)

Axio Imager Vario
430020-9050-000

and collector
423011-9901-000

(included in .A2 Vario)

Wafer holder rotating,

for 6" and 8" wafer Note: in addition: Auto Focus equipment for L Shutter high speed,
432636-9010-000 Not possible with Stand column man. Stage Controller XYZ Sideport 60N on Axio Imager.M2m/z2m, for reflected-light illumination
Vacuum wafer holder, basic with base plate, Axio Imager Vario STEP SMC 2009 Vario Axio Imager Vario.Z2 with 423622-9901-000

432929-9020-000

rotating for 6" and 8" wafer
432636-9030-000

(430025-9060-000) motorized focus
425131-9000-000 and

Installation kit for Auto Focus equipment
on Sideport Axio Imager.M2m/z2m
with tube lens and beam combiner
850 nm UV/VIS

425131-9030-000

Note: ———————— |
Not usable with Auto Focus equipment!

for camera path deflection required;
Beam splitter 50 %
for camera deflection, 34x46x2.2 mm

Polarizer slider for reflected
light, 360° rotatable
427704-9901-000

Adjusting
for HBO/XBO lamps
423631-9901-000

[~ Scanning stage 200x200 STEP
432036-9020-000

Mounting frame
with mask holder for 6"x6"
432324-9020-000 L Scanning stage 300x300 STEP
432036-9010-000 Wafer holder rotating,
Note: for 8" and 12" wafer
Not possible with Stand column man. 432636-9000-000
basic with base plate, Axio Imager Vario  Vacuum wafer holder,
(430025-9060-000) rotating
for 8" and 12" wafer
‘ 432636-9020-000

Power supply unit for HBO 100,
90..250 V, 50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Stop slider with
centerable aperture stop
423613-0000-000

Stop slider mot. with
centerable aperture stop
423614-9901-000

Condenser, Transmitted-light module 425110-9120-000 Stop slider mot. with 8-position
s with condenser carrier, or Stop slider man. with centerable  Double filter wheel, discrete, aperture stop turret,
0.8 HDIC for Axio Imager Vario Path deflecting mirror 100 % luminous-field diaphragm man., 2x4 positions d=0.8-6.4 mm

424206-9901-000 Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C 4-position modulator turret 423906-9000-000 for camera deflection, 34x46x4 mm 423611-0000-000 428300-9901-000 423618.9000-000

Condenser module @
DIC

see price list

Achromatic

LD condenser
0.8HD Ph DIC
424204-9901-000
(do not use with
scanning stage
432036-9010-000)

Condenser, LD achromatic

0.8 H DIC 5x

424226-9000-000

(do not use with

Seannina stane 43202A-0010-000)

for reflected
424929-9903-000

DIC prism C I for modulator turret
for EC EPN 5x-20x
426921-0000-000

DIC prism C Il for modulator turret
for EC EPN 50x-100x
426922-0000-000

TIC prism for modulator turret
for EC EPN 5x-100x
426923-9901-000
Compensator mount 6x20
with DF stop

424706-0000-000

for .22 Vario without focus:
Objective intermediate rings ACR
see price list

A3

for circular DIC/TIC
424703-0000-000

4-position modulator turret mot.
for circular DIC/TIC
424704-9901-000

DIC slider
see price list

for .Z2 Vario with focus:
6-position objective nosepiece,
Pol M27 mot. Vario
424514-9000-000

6-position objective nosepiece,
HD DIC M27 mot. Vario
424514-9010-000

Nosepiece 7-position HD M27
mot. for Axio Imager.22 Vario,
with particle protection
424514-9040-000

System desk for
Axio Imager Vario
1500x800 mm

430025-9201-000

for .22 Vario without focus:
7-position objective
nosepiece, HD M27 mot.
424502-0000-000
6-position objective

nosepiece, HD DIC M27 mot.

424505-0000-000

6-position objective

nosepiece, HD DIC

M27 mot. ACR

424507-0000-000

Nosepiece 7-position HD M27

mot. for Axio Imager.22 Vario,
jth particle protection

474514-a040-000

425110-9110-000

6-position reflecto turret mot.

Axio Imager Vario for P§C modules
424916-9000-000

6-position reflecto turret mot. ACR
Axio Imager Vario for P§C modules
424916-9010-000

Stop slider mot. with centerable
luminous-field diaphragm
423612-9901-000

Slider man. with variable
rectangular diaphragm
423615-0000-000

Double filter wheel, discrete,

mot., 2x4 positions
428301-9901-000

Double filter wheel, discrete, man.
with neutral-density filter set d=25
with 2x4 postions
428319-9000-000

Note:
Usable only if no camera path deflecting system on the left side is inserted:

Neutral-density filter set D/A,
d=25

487931-9901-000
Neutral-density filter set

for reflected light, d=25
487935-9020-000

@

Quartz depolarizer

d=32 mm
453653-0000-000

Analyzer slider D/A

with lambda-plate,
each rotatable +/- 10°
453663-9901-000

Analyzer slider
D/A, fixed

428101-0000-000

Depolarization slider
D/A

428105-0000-000

Analyzer slider D/A with
lambda-plate, 360° rotatable
428102-0000-000

Analyzer slider D/A,

360° rotatable
428103-0000-000
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700 (26.56)

962,5 (37.89)

Componentes

Axio Imager Vario

Maxima altura de la muestra

Eje del enfoque de revolver de objetivo
Profundidad de espacio de muestra

Recorrido de desplazamiento maximo de la mesa
Area de luz transmitida maxima

Dimensiones del microscopio

Peso del microscopio

Masa de la placa base y columna

Mediciones de placa base

Ocular

Aumento de objetivo

Objetivos

Tubos

Mesa

lluminacion

Procesamiento de contraste

0 - 254 mm (con luz incidente, sin mesa)
0- 112 mm (con luz incidente, con mesa)
0-91 mm (con trasluz, con mesa)

5 mm

385 mm (eje Optico hasta columna)

300 mm x 300 mm

200 mm x 200 mm

180 mm x 260 mm x 420 mm (altura x anchura x profundidad)
Segun equipo 17,5 hasta 20 kg

aprox. 78 kg

700 mm x 574 mm (anchura x profundidad)
campo de visiéon 23 0 25

1x - 150x

Luz incidente: EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR, EC Epiplan-APOCHROMAT
Luz transmitida N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR, Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR
Especial: LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

Maédulo de tubo sin vision binocular, tubos binoculares, fototubos, ergotubos y ergofototubos

Mesa en cruz manual y mesa de escaneado motorizada para luz incidente y luz transmitida con recorrido de desplazamiento
de 200 mm x 200 mm o 300 mm x 300 mm

12V 100 W HAL, 100 W HBO, microLED

Luz incidente: Campo claro, campo oscuro, contraste interferencial, contraste interferencial circular, polarizacion, contraste de fases,
fluorescencia: Campo claro, campo oscuro, contraste interferencial, polarizacion, contraste de fases contraste de interferencia diferencial,
polarizacién, contraste de fases
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Datos técnicos

Resumen Condiciones ambientales

Transporte (en embalaje)

Las ventajas
Temperatura ambiente permitida -40 hasta +70 °C

Las aplicaciones . .
Funcionamiento

El sistema Temperatura ambiente permitida +10 hasta +40 °C
Humedad relativa del aire permitida max. 75 % a 35 °C
Tecnologia y detalles Presion de aire 800 hPa hasta 1060 hPa
. Altura de funcionamiento max. 2000 m
Servicio
Grado de suciedad 2

Datos técnicos para Axio Imager Vario

Area de aplicacién espacios cerrados

Clase de proteccion |

Tipo de proteccion IP 20

Seguridad eléctrica segun DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) bajo cumplimiento de disposiciones CSA 'y UL

Categoria de sobretension Il

Alteraciones de ondas segun EN 55011 Clase B
Resistencia a interferencias segun DIN EN 61326
Tension de red para Control-Box externa 100 hasta 127 V, 200 hasta 240 V +10 %

iNo es necesario un cambio de la tension de red!

Frecuencia de red 50/60 Hz
Consumo de potencia de médulo de microscopio Axio Imager.A2 Vario  méx. 300 VA
Consumo de potencia de médulo de microscopio Axio Imager.Z2 Vario maéx. 260 VA

Luz integrada MicroLED 400 hasta 700 nm, Peak a 460 nm, grupo de riesgo LED 1 segun IEC 62471

Fuente de alimentacion, CAN externo para HAL 100

Area de aplicacién espacios cerrados

Clase de proteccion |

Tipo de proteccion IP 20
Tension de red 100 VAC ... 240 VAC
Frecuencia de red 50/60 Hz

Consumo de potencia max. 260 VA
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Balastro HBO 100

Area de aplicacion
Clase de proteccion
Tipo de proteccion
Tension de red
Frecuencia de red

Consumo de potencia en funcionamiento con HBO 100

Fuente de alimentacion de enchufe para SMC 2000

espacios cerrados

|

IP 20

100 VAC ... 240 VAC
50/60 Hz

max. 155 VA

Area de aplicacion
Clase de proteccion
Tipo de proteccion
Tension de red
Frecuencia de red

Consumo de potencia

Fusibles segun EC 127

espacios cerrados

|

IP 20

100 VAC ... 240 VAC
50/60 Hz

max. 2,5 A a 24 VDC

Control-Box para Axio Imager.A2 Vario
Control-Box para Axio Imager.Z2 Vario

Fuente de alimentacion externa para HAL 100

Balastro HBO 100

Fuentes de luz

T5,0A/H/250V, 5x20 mm
T50A/H/250V, 5x20 mm
T4,0A/250V, 5x20 mm

T 2,0 A/H, 5x20 mm

Lampara halégena
Regulaciéon de fuente de alimentacion
Lampara de arco de vapor de mercurio

Consumo de potencia para HBO 103 W/2

12 V/100 W

continua aprox. 0,7 hasta 12 V
HBO 103 W/2

100 W
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Datos técnicos

Componentes Opcién Axio Imager.A2 Vario Axio Imager.Z2 Vario Axio Imager.Z2 Vario sin enfoque
Tripode Manual + - -
motorizado = + +
Control-Box = = + (o]
Codificacion (legible desde PC) - + + +
Controlable con mando a distancia MARC + (o] (o]
Estacion docking con TFT - 0] ]
Gestor de contraste = = + +
Gestor de luz = +* 3 3
Revolver de lentes de tubo Codificado o] - -
Motorizado = o] 0]
Revolver reflector 6x codificado + = =
6x motorizado = o] 0]
6x motorizado ACR = 0 0]
Revolver de objetivo 6x codificado POL Vario o] - -
6x codificado HD DIC Vario 0 - _
6x motorizado POL Vario - o] o]
6x motorizado HD DIC - o] o]
7x motorizado HD - - o]
Revolver modulador para C-DIC/TIC Manual () (0] (0]
Motorizado - o] o]
lluminacién transmitida Manual o] o] o]
Rueda de filtro doble de luz transmitida Manual 0 (¢} (¢}
Motorizado = = =
lluminacion de luz incidente Manual + = =
Motorizado = + +
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Datos técnicos

Componentes

Opcién

Axio Imager.A2 Vario

Axio Imager.Z2 Vario

Axio Imager.Z2 Vario sin enfoque

Luz incidente de apertura de campo de luz Manual

Luz incidente de apertura

Luz incidente de apertura con

Revolver de apertura

Rueda de filtro doble de luz incidente

Reductor FL

Cambio de luz Luz incidente / Transmitida

Luz combinada mezclada

Enfoque de revolver de objetivo

Auto Focus
ApoTome.2

Mesa de escaneado

Motorizado
Manual
Motorizado
Motorizado
Manual
Motorizado
Manual
Motorizado
Manual
por estacion Docking o MARC
Manual

por estacion Docking

motorizado, 10 nm de resolucion de amplitud de paso

motorizado, 25 nm de resolucion de amplitud de paso

Motores DC Stepper

4

Ox*x*

O***

okt

o]

o]

Or**

Qrrxx

O***

6]

o]

O***

o kit

O***

+ = Incluido en médulo de microscopio
0 = Disponible opcionalmente

- = No es posible

* = Gestor de luz manual Imager

** = Gestor de luz motorizado Imager

= Con aparato de red adicional 422610-9040-000

i = Con aparato de red adicional 422610-9060-000
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Cuente con el servicio en el verdadero sentido de la palabra

El microscopio ZEISS es una de sus herramientas mas importantes. Por eso, nos aseguramos de que esté
siempre listo para trabajar. Es mas: nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las opciones a su
alcance para poder obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos
de servicios, cada uno suministrado por especialistas altamente cualificados de ZEISS, que le apoyaran
mucho mas alla de la compra de su sistema. Nuestro objetivo es que usted pueda experimentar esos

momentos especiales que inspiran su trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.

Obtenga el maximo rendimiento de su microscopio. Un Acuerdo de servicio Protect de ZEISS le permite
presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez que evita costosos tiempos de inactividad, y conseguir
los mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los diversos acuerdos de
servicio que se han disefiado para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Le ayudaremos
a seleccionar el Acuerdo de servicio ZEISS Protect que responda a las necesidades de su sistema y requisitos
de uso, en linea con las practicas habituales de su organizacion.

Nuestros servicios bajo demanda también le ofrecen algunas ventajas destacadas. El personal de servicio de
ZEISS analizara las incidencias que tenga y las resolverd, ya sea a través de un software de mantenimiento
remoto o desplazandose a su lugar de trabajo.

Mejore su microscopio.

Su microscopio ZEISS esté disefiado para poder admitir una gran variedad de actualizaciones: las interfaces
abiertas le permiten mantener un alto nivel tecnoldgico en todo momento. Por este motivo, podra trabajar
a partir de ahora de manera mas eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio
a través de las nuevas posibilidades de actualizacién.

Optimice el rendimiento de su microscopio con la asistencia
técnica de ZEISS: ahora y en los afios venideros.

>> www.zeiss.com/microservice
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The moment "I think" becomes "l know".

This is the moment we work for.
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